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【手続補正書】
【提出日】平成20年6月26日(2008.6.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
　第１のポジ型感光性材料層をソルベントコート法により形成した後に、加温により、層
中の塗布用溶媒を揮発させた後に、第２のポジ型感光性材料層を形成するための材料を塗
布し、形成された塗布層に熱を加えて塗布用溶媒を揮発させて第１のポジ型感光性材料層
を得る請求項１または２に記載の微細構造体の製造方法。
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